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Keksinndn nimitys — Uppfinningens bendmning

Menetelmd hSyrymmuodostusjirjestelmissd olevien vedenkdsittelykomposiittien pitoisuuksien

valvomiseksi suoraan

forfarande for direkt dvervakning av koncentrationerna av vattenbehandlingskompositer i

angbildningssystem

Tiivistelmd - Sammandrag

Menetelma vhden tail useamman vedenk&asitte-

lvkoostumuksen pitoisuuden suoraksi mittaa-

miseksl hoyrynkehitysjarjestelmiassa, joka

menetelma kasittida Jarjestelmiaveden absor-

banssi- tal emissiospektrin madrittamisen

suoraan aallonpituusalueella 200-2500 nm ja

kemometristen algoritmien soveltamisen ab-

sorbanssi- tail emissiospektriin vedenkasit-

telykoostumuksien pitoisuuksien maarittéa-

mista varten.

En metod fér direkt matning av koncentra-

ticnen av en eller flera vattenbehandlings-

kompositioner i ett dngbildningssystem. som

innefattar en direkt bastamning av absor-

bans- eller emissionspzsktrum av systemvatt-
net i vagldngdomr&de mellan 200-2500 nm cch
tillampning av kemometriska algoritmer till
absorbans- eller emissionspektrum for att

bestamma koncentrationen av vattenbehan-

dlingskompositioner.
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